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Merkblatt Dispensationsregelung FIUTSCHER 2026

11. bis 15. November 2026 findet in der Eventhalle AREON in Chur die Berufsausstellung
FIUTSCHER statt.

Die Mitwirkung unserer Lehrpersonen und Lernenden an der FIUTSCHER wird von der
Schulleitung ausdriicklich begrusst und unterstitzt. Sie bietet eine wertvolle Gelegenheit, die
Berufshildung aktiv mitzugestalten und die Zusammenarbeit mit Berufsverbanden und Aus-
bildungsbetrieben zu pflegen.

Da die Einsatze an den Ausstellungsstanden teilweise den regularen Unterricht tangieren,
gelten fir Lehrpersonen und Lernende die nachfolgenden Rahmenbedingungen.

Lehrpersonen

e Einsatze an der FIUTSCHER wahrend der reguléaren Unterrichtszeit gelten als Ar-
beitszeit und werden entsprechend besoldet. Einsatze ausserhalb der reguléren Un-
terrichtszeit werden nicht zusatzlich entschadigt.

e Tangiert ein Einsatz an der FIUTSCHER den eigenen Unterricht, ist die Unterrichtsor-
ganisation vorgangig zu klaren. Moglich ist eine Aufsicht oder ein Abtausch der Lekti-
onen. Eine Stellvertretung wird nicht besoldet.

o Das Absenzenformular F117 muss ausgefillt und Giber den normalen Laufweg einge-
reicht werden.

e Lehrpersonen, deren Unterricht durch einen FIUTSCHER-Einsatz tangiert wird, infor-
mieren die weiteren beteiligten Lehrpersonen (ABU/Sport/BM) aktiv.

¢ Die Information der betroffenen Lernenden erfolgt durch die Lehrperson, welche an
der FIUTSCHER im Einsatz ist.

Lernende

Absenzgrund *

Die Lernenden mussen die Absenz vorgangig Uber
das Lernenden Portal der GBC erfassen. Somit Koanihet

kann sichergestellt werden, dass die Lehrpersonen Unfall

und Ausbildner dartber informiert werden. Militér-, Zivilschutz- und Feuerwehrdienst

Priifungsaufgebot fiir QV oder Teilpriifung
Uberbetrieblicher Kurs

Es muss der Punkt Urlaubsgesuch ausgewahlt werden Kore
und mindestens der Grund der Absenz Betriebsanlass

"Teilnahme an FIUTSCHER 2026" aufgefihrt sein.
Absenz als Leistungssportler/-in
Schnupperlehre

Andere Absenzen
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